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Descriere: Revizie periodica microscop Nikon Eclipse E200 Proceduri de mentenanta preventiva
conform urmatoarelor: - Inspectie vizuala: Sisteme de culisare, poztie condensator, Sursa
de lumina, masa de lucru, sistem de prindere/manipulare specimen, BUCSV-R/M-MICROSCOP
20.00 RON verificare oculare/traiect optic - Verificarea conditiilor de instalare/ utilizare
privind amplasarea echipamentului - Teste de electrosecuritate conform standard IEC
61010-1 - Verificari electrice - Verificari mecanice: verificarea sistemului de macrovizare,
verificarea sistemului de microvizare, verificare masa de lucru axa X/Y, verificare suport de
manipulare specimen, verificare turela de obiective, verificare sistem cap binocular de
ajustare distanta intrapupilara - Verificari optice: verificarea traiectului optic, verificarea
sistemului de iluminare Kohler, verificare contrast de faza, verificare si ajustarea ocularelor
in functie de dioptrii, verificare filtrelor de contrast, verificare sistem cap binocular de
ajustare distanta intrapupilara, verificare apertura condensator, verificarea camera
prelevare imagini. Obs: Costurile aferente deplasarii echipei de service la sediul
dumneavoastra sunt incluse in oferta, daca interventia va avea loc la o data stabilita de
comun acord. Daca se doreste interventie suplimentara, se va achita o taxa suplimentara
de 1000 RON. Pretul pieselor de schimb nu este inclus. Pentru microscoapele Olympus nu
putem asigura piese de schimb. In urma prestarii serviciilor de service



